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                                                                            о                                                                                                        д           
10:00 – 11:30

Выступления участников Круглого стола:

1.
Приветственное слово ректора НИТУ «МИСиС» Д.В. Ливанова
2.
«Основные направления деятельности Технологической платформы (ТП) «Материалы и технологии металлургии» (структура ТП, состав и направления деятельности рабочих групп, положение о вступлении в ТП, возможности совместного участия в ТП зарубежных партнеров) – 
С.В. Салихов, начальник Управления науки НИТУ «МИСиС»

3.       «Разработка, производство, применение материалов в рамках ТП «Материалы и технологии металлургии»  – важнейший элемент промышленной политики государства» – 
О.Г. Оспенникова, заместитель генерального директора ФГУП «ВИАМ» 

4.
«Организация совместных исследований НИТУ «МИСиС» и Университета Кэмбридж в области материаловедении и металлургии» – А.М. Поляков, заместитель начальника Управления науки НИТУ «МИСиС»

5.
"Роль и место РФТР в системе государственной поддержки инновационного развития"– М.Б. Рогачев, директор ФГАУ «Российский фонд технологического развития»
6.
«Перспективы развития ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» – Ю.В. Симаков, старший менеджер Центральной лаборатории контроля Научно-технического центра ОАО «ММК»

11:30-11:45                                                 Кофе-брейк
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                                                                           о                                                                                                     д           
11:45 – 13:20

Выступления участников Круглого стола:

8.
«Возможности финансовой поддержки государства технологической платформы и ее участников» – 
А. Е. Шадрин, директор департамента стратегического управления программ и бюджетирования Министерства экономического развития РФ
9.
«Взаимодействие НИТУ «МИСиС» и ТУ Фрайберг» – 
Р. Кавалла (R. Kawalla), заведующий кафедрой ПДСС НИТУ «МИСиС», директор института обработки металлов давлением ТУ Фрайберг

10.
«Робот для установки кабельных наконечников на катушки катанки и пучки арматурных стержней. Первичная установка промышленных роботов на прокатных станах» – М. Крампиц (M. Krampitz), президент компании MWE Magdeburger Walzwerk Engineering GmbH
11.
«Развитие компании SMS Siemag AG» – К. Клинкенберг (K. Klinkenberg), глава департамента развития и продаж SMS Siemag AG

13.        «Развитие компании MgF Magnesium Flachprodukte GmbH» – Х.-П. Фогт (H.-P. Vogt), президент компании MgF Magnesium Flachprodukte GmbH
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                                                                                   т                                                                                                          д           
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место проведения: НИТУ «МИСиС», г. Москва, Ленинский проспект, д.4

Регистрация участников: с 9:30 до 10:00 в Зале «Наноматериалы и нанотехнологии» на 2-ом этаже Главного корпуса НИТУ «МИСиС»

Проведение Круглого стола: с 10:00 до 13:20 в Зале «Наноматериалы и нанотехнологии» на 2-ом этаже Главного корпуса НИТУ «МИСиС»

Кофе-брейк: с 11:30 до 11:45 в Зале «Наноматериалы и нанотехнологии» на 2-ом этаже Главного корпуса НИТУ «МИСиС»

